Пресс-выпуск

Отдельные показатели системы подготовки научных кадров 
в Пензенской области в 2019 г.

По данным ежегодной разработки сведений об организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки научных кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющих подготовку научных кадров в докторантуре, в 2019 году подготовку аспирантов в Пензенской области вели 5 образовательных учреждений, из них 3 осуществляли подготовку аспирантов иностранных государств; 2 организации имели ординатуру (1 ВУЗ вел подготовку ординаторов иностранных государств); подготовку докторантов осуществляли 2 университета. 
В 2019 г. в аспирантуру было принято 132 чел. Среди направлений подготовки наибольшую популярность у принятых аспирантов снискали такие направления, как: информатика и вычислительная техника; сельское, лесное и рыбное хозяйство; юриспруденция; образование и педагогические науки.
На конец 2019 г. численность обучающихся в аспирантуре составляла 439 чел. (на 4,4% меньше, чем в 2018 г.). Из общего числа аспирантов 35,5% – женщины. Наибольший удельный вес наблюдался в группе аспирантов в возрасте до 26 лет – 40,5% (в 2018 г. – 57,3%). В 2019 г. было выпущено 119 аспирантов, из них с защитой диссертации – 4 чел. (3,4%), в 2018 г. – соответственно, 123 и 12 чел. (9,8%).  
В докторантуру в 2019 г. был принят 1 человек, численность докторантов на конец 2019 г. составляла 6 чел. (в 2018 г. – 5 чел.). Выпуска докторантов в 
2019 г. не было (в 2018 г. выпуск состоялся для 2-х докторантов).
[bookmark: _GoBack]В ординатуру в 2019 г. было принято 324 чел., в их числе 220 женщин. Наиболее популярными при приеме стали специальности «терапия» и «стоматология общей практики». Численность ординаторов на конец 2019 г. составляла 532 чел. (в их числе 375 женщин). По окончании ординатуры были выпущены 154 ординатора (из них 108 женщин).  
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